
































专利名称(译) 咬合力测量装置

公开(公告)号 US6579249 公开(公告)日 2003-06-17

申请号 US09/949981 申请日 2001-09-12

[标]申请(专利权)人(译) 浜松光子学株式会社

申请(专利权)人(译) 滨松光子学株式会社

当前申请(专利权)人(译) 滨松光子学株式会社

[标]发明人 KATO TAKAHITO
TAKEUCHI TSUNEHIKO
KURONO TAKEHIRO

发明人 KATO, TAKAHITO
TAKEUCHI, TSUNEHIKO
KURONO, TAKEHIRO

IPC分类号 A61B5/00 A61B5/22 A61B5/145 A61B5/1455 A61C19/05 A61B5/103 A61B5/117

CPC分类号 A61B5/14551 A61B5/6814 A61B5/228

优先权 2000275082 2000-09-11 JP

其他公开文献 US20020032392A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

光照射部分用光照射用于牙齿闭塞的肌肉，并且光检测部分检测来自肌
肉的散射光。氧饱和度获取部分基于如此检测的散射光获取肌肉的氧饱
和度。此外，基于存储在相关数据存储部分中的氧饱和度和咬合力之间
的相关数据，咬合力计算部分计算与所获取的氧饱和度对应的对象的咬
合力。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4bac9da3-6b7b-4792-b44b-4d416adb6aa1
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